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1. Общие положения

1.1. Цели дисциплины

Углубление  понимания  процессов,  происходящих  при  формировании  приборов1.
квантовой и оптической электроники.

Студенты  приобретают  навыки  настройки  высокотехнологичного  оборудования2.
квантовой и оптической электроники в соответствии с правилами настройки и эксплуатации.

Прививается  навык  в  метрологическом  обеспечении  технологических  процессов3.
производства приборов квантовой и оптической электроники.

1.2. Задачи дисциплины

Формирование у студентов представлений о технологических процессах и метрологии1.
при  производстве  приборов  квантовой  и  оптической  электроники  и  приемах  настройки
высокотехнологичного  оборудования  квантовой  и  оптической  электроники.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).
Часть блока дисциплин: Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Модуль дисциплин: Модуль направленности (профиля).
Индекс дисциплины: Б1.В.2.16.
Реализуется  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных

технологий.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
индикаторами достижения компетенций

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций  в
соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Компетенция Индикаторы достижения компетенции

Универсальные компетенции
- -

Общепрофессиональные компетенции
- -

Профессиональные компетенции
ПКР-7. Способен
выполнять работы по
технологической
подготовке
производства
материалов и изделий
электронной техники

ПКР-7.1. Знает принципы учета видов и объемов производственных
работ.

ПКР-7.2. Умеет осуществлять регламентное обслуживание
оборудования.

ПКР-7.3. Владеет навыками настройки высокотехнологичного
оборудования в соответствии с правилами настройки и эксплуатации.

ПКР-8. Способен
организовывать
метрологического
обеспечение
производства
материалов и изделий
электронной техники

ПКР-8.1. Знает методическую базу измерений параметров
технологических процессов и тестирования продукта производства.

ПКР-8.2. Умеет осуществлять поверку, настройку и калибровку
электронной измерительной аппаратуры.

ПКР-8.3. Владеет навыками метрологического сопровождения
технологических процессов.

4. Названия разделов (тем) дисциплины

Названия разделов (тем) дисциплины
7 семестр
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1 Вакуумная технология
2 Расчет вакуумных систем
3 Подготовка изделий к технологическим операциям
4 Пленочная технология, эпитаксия
5 Сорбционные и десорбционные процессы
6 Сертификация технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов
7 Разработка документации по методикам эксплуатации технического оборудования
8 Компьютеризация технологических процессов


